Master en Tecnologias Opticas y de la Imagen. Programas

Métodos Opticos de Medida

Tipo (Obligatoria, Optativa): Optativa
Créditos ECTS: 6

Semestre: 2°

Departamento: Optica

Descripcion de las Competencias y Resultados del Aprendizaje

¢ Distinguir los mecanismos de interaccion entre la radiacion luminosa y los diferentes tipos de objetos
técnicos.

o Determinar la técnica mas apropiada en cada caso.

o Establecer especificaciones de precision y tolerancia en funcién de los requerimientos de la medida y
por lo tanto que montaje es el mas adecuado.

Programa
Tedrico

Tema 1: Interferometria

Comparacion con frente de onda plano o esférico. Autocomparacion del frente de onda: Interferometria
por desplazamiento lateral. Comparacion con frente de onda aleatorio: Interferometria speckle. Evaluacion
de patrones de franjas y ajuste de frentes de onda.

Tema 2: Moiré
Introduccién al fenédmeno Moiré. Técnicas Moiré.

Tema 3: Polarimetria
Caracterizacion y medida de estados de polarizacion. Fotoelasticidad.

Tema 4: Sensores de fibra 6ptica
Tecnologia de fibras Opticas. Sensores basados en onda evanescente. Sensores basados en efectos
interferometricos. Sensores basados en efectos difractivos.

Practico

Practica 1: Medida de formas 3D mediante proyeccion de un patrén de luz estructurada.
Practica 2: Medida de tensiones en objetos transparentes mediante el efecto fotoelastico.
Practica 3: Medida de deformaciones mediante interferometria speckle.

Practica 4: Uso de sensores de fibra optica para la medida de temperaturas y presiones.
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Sistemas de Evaluacion

Examen tedrico: 40%.

Examen practico: 10%.

Valoracion de trabajos tutelados y seminarios: 40%.
Otra evaluacion: 10%.



Actividades Formativas con su Contenido en ECTS, su Metodologia de
Ensenanza y Aprendizaje, y su Relacion con las Competencias que debe
Adquirir el Estudiante

Horas de teoria: 35.

Horas de practicas: 10.

Horas de trabajo personal: 40.
Tutorias: 5.

Evaluacién: 5.

Otras: 5.





